PR1216551-3220-P Facet passivation and coating system Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
(HHI-08)

Fragebogen zur Eignungsprufung

Bezeichnung Antwort Kriteriengewi

chtung
1 Zulassung Teilnahmeantrage
1.1 Die folgenden Eignungskriterien missen
vollstandig vorgelegt werden.

Unvollstandige Dokumente kénnen zum
Ausschluss vom Verfahren fihren. ***
English *** The following suitability
criteria must be submitted in full.
Incomplete documents may lead to
exclusion from the procedure.If there are
differences between the German
wording and the Englisch wording, than
the content of the German wording
always applies.

F11.1 Firmenprofil / Profile of your company
Darstellung der Firma:

Mindestangaben:

- Grundungsjahr

- Anzahl der Mitarbeiter

- was wird hergestellt/welche Leistungen
werden erbracht

--> Alle Angaben bitte in Textform, KEINE
Links oder Bilder.

**x ENGLISH ***

Presentation of the company:

Minimum information:

- Year of foundation

- Important milestones of the company
- Number of employees

- what is produced/what services are
provided

--> Please provide all information in text
form, NO links or images.

F1.1.2 Umsatz/Turnover
Angaben zum Umsatz der letzten drei
Geschaftsjahre

**x ENGLISH %+

Turnover of the last three financial years

F1.1.3 Referenzen / References

Angabe von mindestens drei in Art und
Umfang vergleichbaren Referenzprojekten
aus den letzten funf Jahren, jeweils mit
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Bezeichnung Antwort

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Kriteriengewi
chtung

Kurzbeschreibung des Gerats, Angabe des
Auftraggebers und Jahresangabe der

Leistungserbringung. Als vergleichbare
Maschinen gelten Vakuumanlagen mit

ECR-Quellen zur Erzeugung von
Facettenbeschichtungen von

Halbleiterlasern.

Provide details of at least three reference
projects from the last five years that are
comparable in terms of type and scope,
including a brief description of the
equipment, the client and the year in which
the work was carried out. Comparable
machines are defined as vacuum systems
with ECR sources for the production of
facet coatings for semiconductor lasers.

F1.1.4

Eigenerklarung Gber das Nichtvorliegen
von Ausschlussgriinden nach § 123 und

§ 124 GWB
IN DEM TEXTFELD IST DIE DATEI ZU

BENNENEN (SIEHE DATEI

"1_C_Selfdeclaration (123-124 GWB).pdf"),
WELCHE SIE ALS NACHWEIS
UNTERSCHRIEBEN HOCHLADEN
MUSSEN

YENGLISH***

THE FILE ("1_C_Selfdeclaration (123-124
GWB).pdf"), WHICH YOU MUST UPLOAD
AS PROOF, IS TO BE SPECIFIED IN THE
TEXT FIELD.

F1.1.5

Eigenerklarung-Selfdeclaration - (EU) Nr.
833/2014

*rHINWEIS**
IN DEM TEXTFELD IST DIE DATEI ZU

BENNENEN (SIEHE DATEI
"1_C_Selfdeclaration - (EU) Nr.

833-2014.pdf"), WELCHE SIE ALS
NACHWEIS UNTERSCHRIEBEN
HOCHLADEN MUSSEN

FHENGLISH**

*kk NOTE **k%

IN THE TEXT FIELD, THE FILE SHOULD
BE NAMED (SEE FILE

"1 _C_Selfdeclaration - (EU) No.
833-2014.pdf") WHICH YOU MUST
DOWNLOAD AS PROOF
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1.2 Weitere geforderte Unterlagen fir Teil 1
TWB / further required documents
F121 Nachversand-Bewerberinformation /

applier information

Sofern im Verfahren
Bewerberinformationen von der

Vergabestelle bekannt gegeben wurden,
sind diese unterschrieben einzureichen.

*FHINWE|S***

IN DEM TEXTFELD IST DIE DATEI ZU
BENNENEN (SIEHE DATEI "Nachversand-
Bewerberinfo Nr. X_PRxxx.pdf"), WELCHE
SIE ALS NACHWEIS UNTERSCHRIEBEN
HOCHLADEN MUSSEN

PHENGLISH*

If applier information has been published in
the tender procedure, this must be signed
and submitted.

*%k% NOTE *kk

THE FILE ("Nachversand-Bewerberinfo Nr.
X_PRxxx.pdf"), WHICH YOU MUST
UPLOAD AS PROOF, IS TO BE
SPECIFIED IN THE TEXT FIELD
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